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摘要(译)

公开了一种超声波探头，用于即使当探头位于MRI扫描架内时，也能减
少电磁波泄漏对磁共振成像（MRI）装置的影响。超声波探头包括压电
材料，设置在压电材料的超声辐射侧的声匹配层，以及设置在压电材料
的后侧的背衬材料。发射波束形成器用于控制对象体内的超声波的发射
焦点。接收波束形成器控制受试者体内的电子波的接收束焦点。超声成
像设备还包括能够将超声探头与发射/接收开关电断开的开关。
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